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Teil 7: Klasseneinteilung von Beleuchtungsstiarke- und
Leuchtdichtemessgeriten

Photometry -
Part 7: Classification of illuminance meters and luminance meters

Photométrie -
Partie 7: Classification des appareils de mesure de 'éclairement et de la densité lumineuse

Anwendungswarnvermerk

Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-03-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt.

Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Lichttechnik (FNL), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 058-00-03 AA ,Photometrie“ im DIN-Normenausschuss
Lichttechnik (FNL) erarbeitet.

DIN 5032, Lichtmessung, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Photometrische Verfahren

— Teil 3: Mefsbedingungen fiir Gasleuchten

— Teil 7: Klasseneinteilung von Beleuchtungsstdrke- und Leuchtdichtemessgerdten

— Teil 8: Datenblatt fiir Beleuchtungsstdrkemessgeriite

— Teil 9: Messung der lichttechnischen GréfSen von inkohdrent strahlenden Halbleiterlichtquellen
— Teil 10: Leuchtdichtemesskamera, Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung

— Teil 11: Nahfeldgoniophotometer, Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung
Anderungen

Gegeniiber DIN 5032-7:2017-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einbeziehung von Photometern mit eingebauter Korrektur der spektralen Fehlanpassung.
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